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摘要(译)

一种用于校准高强度聚焦超声换能器（106）的辐射力平衡校准器
（100），所述辐射力平衡校准器包括：平衡框（130）；用于测量力的
力传感器（138），其中，所述力传感器附接至所述平衡框；具有第一
（132）和第二端（134）的天平（124），其中，所述第一端附接至枢
轴（128），用于使所述天平能够相对于平衡框进行枢轴转动，其中，所
述第二端适于向所述力传感器上施加力；油目标体模（116），连接到所
述天平，用于吸收来自所述高强度聚焦超声换能器的超声辐射（112、
114），其中，所述超声辐射的吸收导致所述天平在所述力传感器上施加
的力减小；并且其中，所述辐射力平衡校准器由非磁性材料构造。
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